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摘要(译)

本发明涉及一种阵列基板和液晶面板及其制造方法。该阵列基板包括：
抵顶体，设置在栅极扫描线上，当阵列基板与彩膜基板对盒设置时，抵
顶体与彩膜基板上的柱状隔垫物分别相抵顶，以阻挡两基板的错位移
动。该液晶面板采用本发明的阵列基板，各柱状隔垫物对应于阵列基板
的栅极扫描线设置，且至少部分分别与各抵顶体相互抵顶。两制造方法
可分别用于制造本发明的阵列基板和液晶面板，且在形成有源层图形和
源漏电极的同时在栅极扫描线上形成抵顶体。本发明采用在阵列基板上
设置抵顶体来阻挡柱状隔垫物的技术手段，避免了彩膜基板和阵列基板
受力时发生的错位，提高了液晶面板的精确对位，有利于保证画面的优
良品质。
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